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Проректор з навчальної роботи

___________ Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
"___"___________________ 2023 р.

Спеціальність 153 Мікро- та наносистемна техніка Факультет/ННІ Факультет електроніки
Освітня програма Мікро- та наносистемна техніка Форма здобуття вищої освіти Очна
Освітній ступінь магістра Строк навчання 1 рік 9 місяців

Випускова кафедра Кафедра мікроелектроніки Кваліфікація магістр з мікро- та наносистемної техніки

№ п/п Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.),
практ., кваліф. роб.)
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1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

Цикл загальної підготовки

1 Практичний курс іноземної мови для наукової
комунікації. Частина 2 АМТС1 1 0 1.5 45 36 - - 36 - - - 0 9 3 3 2 2

2 Педагогічна майстерність ПП 1 0 2.0 60 36 18 - 18 - - - 0 24 3 3 2 1 1
3 Математичні методи оптимізації ММСА 1 0 4.0 120 54 36 - 18 - - - 0 66 3 3 3 2 1
4 Математичне моделювання систем і процесів ЕІ 1 0 4.0 120 54 36 - 18 - - - 0 66 3 3 3 3 2 1

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки 11.5 345 180 90 0 90 0 0 0 0 165 2 2 4 0 0 1 0 0 10 5 5 0 0 0 0 0
Цикл професійної підготовки

5 Інженерія експерименту в електроніці ЕІ 1 0 4.0 120 54 36 - - - 18 - 0 66 3 3 3 3 2 1
Дослідницький (науковий) компонент

6 Наукова робота за темою магістерської дисертації.
Частина 3 МЕ 1 0 2.5 75 18 - - 18 - - - 0 57 3 1 1

7 Науково-дослідна практика МЕ 1 0 10.0 300 0 - - - - - - 0 300 4
8 Виконання магістерської дисертації МЕ 1 0 16.0 480 0 - - - - - - 0 480

Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки 32.5 975 72 36 0 18 0 18 0 0 903 1 2 1 0 0 1 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ 44 1320 252 126 0 108 0 18 0 0 1068 3 4 5 0 0 2 0 0 14 7 6 1 0 0 0 0

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів

9 Кристалохімічні основи технології наноструктур МЕ 1 0 4.0 120 72 36 - 36 - - - 0 48 3 3 3 4 2 2
10 Фазові переходи та спектроскопія твердих тіл МЕ 1 0 4.0 120 72 36 - 36 - - - 0 48 3 3 3 4 2 2
11 Магнітоелектроніка в інформаційних системах МЕ 1 0 4.0 120 72 36 - 36 - - - 0 48 3 3 3 4 2 2

Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки 12 360 216 108 0 108 0 0 0 0 144 0 3 3 0 0 0 2 1 12 6 6 0 0 0 0 0
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ 12 360 216 108 0 108 0 0 0 0 144 0 3 3 0 0 0 2 1 12 6 6 0 0 0 0 0

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ: 56 1680 468 234 0 216 0 18 0 0 1212 3 7 8 0 0 2 2 1 26 13 12 1 0 0 0 0

Кількість

Кількість екзаменів 3 3
Кількість заліків 7 6 1

МКР 8 8
Курсових робіт 0

Курсових проєктів 0
РГР, РР, ГР 2 2

ДКР 2 2
Рефератів 1 1

ПРАКТИКА
Назва практики Термін проведення Тижні Семестр
Науково-дослідна практика з 2024-02-05 до 2024-03-24 6 4

АТЕСТАЦІЯ
Форма випускної атестації Термін проведення
Захист кваліфікаційної роботи з 2024-06-10 до 2024-06-30

РОЗПОДІЛ ГОДИН ПО ПІДГОТОВЦІ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

Вид роботи Норма в годинах на 1 здобувача Кафедра
Кількість

здобувачів
Всього
годин

Б К Б К
Керівництво 34 МЕ 1 0 34 0
Рецензування 4 ЕІ 1 0 4 0
ЕК 2 МЕ 1 0 2 0

Всього годин 40 Всього годин 40 0

Ухвалено на засіданні Вченої ради ФЕЛ   ПРОТОКОЛ №    04/2023-1   від   2023-04-10

Завідувач кафедри МЕ ________ Дмитро ТАТАРЧУК
(підпис)

Декан факультету (директор інституту) ________ Валерій ЖУЙКОВ
(підпис)

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;


